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(54) Устройство для обнаружения неоднородности тонкого объекта, имеющей резкие границы, и способ
его применения
(57) Реферат:

Изобретение относится к области техники
неразрушающего контроля тонких объектов.
Сущность: емкостный датчик для обнаружения
неоднородности тонкого объекта, имеющей
резкие границы, содержит множество
измерительных конденсаторов, размещенных
один за другим вдоль осевой линии датчика,
перпендикулярной направлению движения
тонкого объекта. Каждый конденсатор содержит
первуюи вторуюпластины, разделенные зазором
заранее заданной ширины, с формированием в
указанном зазоре пути продвижения тонкого
объекта. Каждые два измерительных
конденсатора, расположенные непосредственно
рядом друг с другом, образуют
дифференциальную пару, а измерительная схема
датчика выполнена с возможностью получения
дифференциального отклика для каждой
дифференциальной пары, определяемого
разностью емкостей измерительных
конденсаторов, составляющих
дифференциальнуюпару. Геометрические центры
тяжести зон чувствительности измерительных

конденсаторов, находящихся непосредственно
рядом друг с другом, представляют собой
вершиныпилообразной ломаной линии, при этом
зона чувствительности измерительного
конденсатора определяется областью взаимного
перекрытияпервой и второйпластины.Впроцессе
отдельного измерения получают
дифференциальный отклик для всех пар датчика
при каждом смещении тонкого объекта на
заранее заданныйшаг, формируя таким образом
емкостное изображение тонкого объекта,
состоящее из строк, где последовательно
расположенные пиксели каждой строки
соответствуют дифференциальным откликам
последовательно расположенных
дифференциальных пар датчика, а каждая строка
соответствует последовательно произведенному
отдельному измерению, и заранее заданным
образом анализируют указанное емкостное
изображение для обнаружения неоднородности.
Технический результат: повышение
достоверности обнаружения неоднородности. 2
н. и 9 з.п. ф-лы, 6 ил.
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